
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«СВЕТОВАЯ ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ» 
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Модуль 1. Физические принципы 

световой микроскопии 
6 4 4 – 4 4 – 2 2 

Тема 1.1. Принцип формирования 

изображения и методы исследования 
4 3 3 - 3 3 - 1 1 

Тема 1.2. Дефекты изображения 2 1 1 - 1 1 - 1 1 

Модуль 2. Оборудование и 

пробоподготовка для световой 

микроскопии 

3 3 3 - 3 3 - – - 

Тема 2.1. Оборудование для световой 

микроскопии  
1 1 1 – 1 1 – – – 

Модуль 3. Особенности изображений, 

полученных на световом микроскопе 
5 3 - 3 3 - 3 2 2 

Тема 3.1. Дефекты кристаллического 

строения, фиксируемые в световом 

микроскопе 

1 1 - 1 1 - 1 - - 

Тема 3.2. Изучение примеров 

изображений, описание особенностей 
4 2 - 2 2 - 2 2 2 

Итоговая аттестация 2 1 – – 1 – – 1 1 

Итого 16 11 7 3 11 7 3 5 5 
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